
～概要～

～测试～

上述记载事项有随时变化的可能，务请下订单时再次确认所购产品。

半导体制造设备的地面振动测量

�测量值图形和VC曲线适合评估半导体制造设备和电子显微镜等精密设备的安装地板的振动环境。
该测试系统使用超高灵敏度�轴加速度传感器NP-����来测量地板的振动。并且，配套DS-����可以同时进行多点测量。
另外，在O-Solution软件上可显示多条VC曲线，从而有效地掌握地面的状态。此外，面板和安装地面的
传输特性等，基本的声音和振动的测量都可以在同一测试系统上执行。

设备振动 
传播到地面上

NP-����

NP-����
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